








































专利名称(译) 超声波探头支架

公开(公告)号 US20190223834A1 公开(公告)日 2019-07-25

申请号 US16/241459 申请日 2019-01-07

[标]申请(专利权)人(译) 柯尼卡株式会社

申请(专利权)人(译) 柯尼卡美能达，INC.

当前申请(专利权)人(译) 柯尼卡美能达，INC.

[标]发明人 NUKAYA MASAYUKI
SHIRAISHI TAKAHIKO
NOGUCHI SHINYA
CHIHARA TATSUSHI

发明人 NUKAYA, MASAYUKI
SHIRAISHI, TAKAHIKO
NOGUCHI, SHINYA
CHIHARA, TATSUSHI

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4209 A61B8/4444

优先权 2018008730 2018-01-23 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种超声波探头支架，其保持并容纳超声波探头，该超声波探头包括头
部，该头部包括输出超声波的输出表面和从头部延伸的把手，该超声波
探头包括：底部，该底部包括第一开口，该第一开口具有使得头部和把
手的头部超声波探头不通过;管子从底部延伸并包括第二开口，该第二开
口的尺寸使得超声波探头的头部和把手在延伸端穿过，第二开口连接到
第二开口和底部的第一开口。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e3e54418-29f6-4d8b-a68b-8f785e8d7f14
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067298343/publication/US2019223834A1?q=US2019223834A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220190223834%22.PGNR.&OS=DN/20190223834&RS=DN/20190223834

